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摘要(译)

一种用于确定与支撑表面接触的对象上的压疮发作风险的系统，该系统
包括：传感器的布置，位于支撑表面和对象之间的预定位置;数据处理
器，用于接收和处理由传感器感测的数据;传感器和数据处理器被设计和
编程用于确定在与支撑表面接触的对象上压疮发作的风险。
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